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 هلاحظبت عٌَاى هطلت ّفتِ دیفس
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    2جلسِ  -ّفتِ اٍل  2

  ّبی ًیوشسبًب افضاسًُیوشسبًبّب ٍ  - CMOSفٌبٍسی سیلیکُي ٍ   1جلسِ  -ّفتِ دٍم  3
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 كَئیض  ثشگش سضذ ثشیجوي، استَک - ثٌذی فشآیٌذّب ، طجقِثلَسّبی سضذ  سٍش  1جلسِ  -ّفتِ ضطن  11

    2جلسِ  -ّفتِ ضطن  12

  ّبی ٍاثستِ  سضذ چُکشالسکي ٍ تکٌیک  1جلسِ  -ّفتِ ّفتن  13

    2جلسِ  -ّفتِ ّفتن  14

  ضشیت تفکیک تعبدلي ٍ هؤثش  -دس سضذ اص هزاة  گش تَصیع آلایص  1جلسِ  -ّفتِ ّطتن  15

    2جلسِ  -ّفتِ ّطتن  16

 تشم هیبى تشم ثشگضاسی اهتحبى هیبى 1جلسِ  -ّفتِ ًْن  17

   2جلسِ  -ّفتِ ًْن  18

  فشآیٌذ هٌطقِ ضٌبٍس  - سبصی ای، پبلایص ٍ خبلع ّبی رٍة ًبحیِ تکٌیک 1جلسِ  -ّفتِ دّن  19

   2ِ جلس -ّفتِ دّن  25

 كَئیض گیشی ّبی اًذاصُ ّب ٍ تویض كشدى؛ سٍش ّبی آى سبخت قشظ، ٍیظگي 1جلسِ  -ّفتِ یبصدّن  21

   2جلسِ  -ّفتِ یبصدّن  22

   اًتقبل جشم فبص ثخبس -سضذ سیٌتیک  -تکسي(  سًٍطستي )اپي ّبیسضذ 1جلسِ  -ّفتِ دٍاصدّن  23

   2جلسِ  -ّفتِ دٍاصدّن  24
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   2جلسِ  -ّفتِ چْبسدّن  28

 ّبی لیتَگشافي سٍش -فلضًگبسی  -ین ًبصک سیٌتیک سضذ اكسیذ سیلیس 1جلسِ  -ّفتِ پبًضدّن  29
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   2جلسِ  -ّفتِ پبًضدّن  35
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